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(54) VAKUUMPUMPE

(57) Vakuumpumpe (1) mit einem Gehäuse (2), einer
in dem Gehäuse (2) angeordneten, über Wälzlager (7)
drehbar gelagerten Welle (6) sowie mit mindestens ei-
nem in mindestens einem Gehäuseteil (4) des Gehäuses
angeordneten Schmiermittelspeicher (14) zur Aufnahme

eines Schmiermittels. In dem mindestens einen mit ei-
nem Schmiermittelspeicher (14) versehenen Gehäuse-
teil (4) des Gehäuses (2) ist mindestens ein Kühlelement
(16) angeordnet, das zumindest einseitig in einer Gehäu-
sewand (17) dieses Gehäuseteils (4) festgelegt ist.
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